
































专利名称(译) 电容微机械超声换能器及其制造方法

公开(公告)号 US20150366539A1 公开(公告)日 2015-12-24

申请号 US14/738298 申请日 2015-06-12

[标]申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

当前申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

[标]发明人 HASEGAWA YOSHIHIRO

发明人 HASEGAWA, YOSHIHIRO

IPC分类号 A61B8/00 C23C16/40 C23C16/34 A61B5/00 C23C16/513

CPC分类号 A61B8/4483 A61B5/0095 C23C16/401 C23C16/345 C23C16/513 B06B1/0292

优先权 2014125834 2014-06-18 JP

其他公开文献 US10085719

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在一种用于制造电容微机械超声换能器的方法中，所述电容微机械超声
换能器具有结构的单元，所述结构具有第一电极和振动膜，所述振动膜
包含第二电极，所述第二电极设置有插入在所述第一电极和所述第二电
极之间的空腔，第一电极。在与第一牺牲层上的腔的一部分对应的部分
上形成第二牺牲层，然后在第二牺牲层上形成构成振动膜的一部分的绝
缘层。通过蚀刻穿过形成在绝缘层中的开口去除第二牺牲层，然后去除
第一牺牲层的一部分。
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